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ZAPROSZENIE DO SZACOWANIA WARTOSCI
ZAMOWIENIA NA ZAKUP URZADZEN

Szanowni Panstwo,

Zamawiajgcy zwraca sie z uprzejmg prosbg o oszacowanie wartosci zamowienia,
ktérego przedmiotem jest zakup urzadzen laboratoryjnych.

|. SPOSOB ZLOZENIA ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE

Zamawiajgcy prosi O przestanie wyceny urzadzen o parametrach technicznych
przedstawionych ponizej (w pkt IV Zaproszenia) w dwoch wariantach:
(1) zbiorczym (tgczne dostarczenie wszystkich urzgdzeh wymienionych w zaproszeniu z
ceng fgczng i cenami jednostkowymi)
(2) pojedynczym na poszczegolne, wybrane urzgdzenia wymienione w zaproszeniu.

Jezeli nie ma mozliwosci zlozenia wyceny w pierwszym wariancie (cena fgczna
wszystkich urzadzen) wykonawca moze zlozy¢ wycene do pojedynczych, wybranych
urzadzen.

Wyceny prosze przygotowac¢ wedtug przygotowanych formularzy cenowych (zatgczniki
nr 1 — 4 do niniejszego zaproszenia, dla kazdego z urzadzen).

ll. MIEJSCE | TERMIN ZLOZENIA ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE

Odpowiedz na zaproszenie nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. za pomoca
poczty elektronicznej na adres e — mail: mkowalewska@miiz.waw.pl

ll. INFORMACJE OGOLNE

Niniejsze zapytanie ma na celu przeprowadzenie szacowania wartosci zamowienia.



Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w mysl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak
rowniez nie jest ogtoszeniem o zamowieniu publicznym.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zakup urzadzen laboratoryjnych o nastepujgcych
parametrach:

1. Upgrade Win 10 - do skaningowego mikroskopu elektronowego firmy
Hitachi S3400n (zatacznik 1)

1. Komputer PC z systemem Windows 10 dostosowany do obstugi elektronowego
mikroskopu skaningowego HITACHI S-3400N.

2. Oprogramowanie PC-SEM do sterowania mikroskopem elektronowym HITACHI S-
3400N.

3. Piyta elektroniczna do komunikacji z mikroskopem elektronowym HITACHI S-3400N.

2. Wielofunkcyjny mikroskop cyfrowy (zatgcznik 2)

1. Obiektyw z powiekszeniami 20-200x o skokach statych 20,30,50,100,150,200x do
obserwaciji kontaktowej i bezkontaktowej. Odlegtos¢ robocza 25.5mm.
Dodatkowo powinien posiadac:

— Adapter kontaktowy.

— Dyfuzor.

— Dyfuzor z wykrecang koncowke do lepszego efektu doswietlania.

— Adapter do zmiany kata oswietleniowego o 10 stopni.

2. Obiektyw z powiekszeniami 0,1-50x o skokach statych 5,10,30,,50x z odlegtoscig
roboczg min 95mm.
— Adapter do usuwania odblaskow.
Obiektywy powinny mie¢ mozliwos¢ zastosowania polaryzacji oraz kontrastu
nomarskiego i mozliwos¢ dalszej rozbudowy.
Prosze o przedstawienie dwéch wariantéw cenowych zaleznych o mozliwosci
posiadania przez mikroskop gtowicy mobilnej lub jej braku.

3. Rodzaj kamery.

— Rozdzielczos¢: 3 megapikseli , 6144 pikseli x 4608 pikseli.

— Kamera musi posiadaé funkcje HDR (na zywym obrazie).

— Mozliwos¢é zmiany pozycji kamery.

— Temperatura barwowa 2700K, 3200K, 5600K, 9000K.

— Mozliwos¢ demontazu kamery i montazu na innych statywach i mocowaniach.

4. Komputer (jednostka sterujgca).
— Monitor 27" 3840 x 2160.

— Procesor Intel i7.

— RAM 8GB.



— Windows 10.

— 2 Karty graficzne w celu przesytania obrazu optycznego na cyfrowy w wysokiej
jakosci.

— JPEG (z kompresjg), TIFF (bez kompresji).

— Woyjscia USB 3.0 Seria A i USB 2.0.

— Woyjscie LAN oraz mozliwos¢ podpiecia mikroskopu z serwerem zewnetrznym.
Mozliwos¢ zaproponowania rozwigzania typu - komputer wszystko w jednym w celu
zminimalizowania zajmowanego miejsca.

5. Oprogramowanie.

— Funkcja nawigacji pozwalajgca tatwo przemieszczaé sie na prébce przy duzym
powiekszeniu.

— Mozliwos¢ pomiaru chropowatosci: parametry min Ra, RZ.

— Mozliwos¢ do nagrywania obrazu w ruchu.

— Oprogramowanie do kompozycji gtebokosci obrazéw wysokiej jakosci.

— Funkcja stabilizacji obrazu, usuwania reflekséw i zwiekszania kontrastu.

— Mozliwos¢ tworzenia modeli 3D oraz pomiarow 3D w czasie rzeczywistym — pomiary
odlegtoéci, wysokosci, powierzchni, kata, promien, tuk pomiedzy prostymi.

— Mozliwos¢ wykonywania pomiaréw 3D za pomocg linii profilowych oraz za pomocg
pomiaru miedzy punktami.

— Oprogramowanie do automatycznego pomiaru powierzchni obrazu 2D ( pole, obwdd,
dtugosc¢ szerokos¢) bazujace na kontrascie bieli lub kolorze.

— Mozliwos¢ wyswietlania na ekranie kilku obrazéw lub wigecej w celu porownan w tym
jeden obraz moze pozostawac¢ na zywo.

— Mozliwos¢é wpisywania komentarzy i znacznikéw.

— Funkcja tworzenia zdjecia na podstawie réznych katéw doswietlenia prébki w
odcieniach szarosci — Efekt cienia optycznego.

— Funkcja usuwania blasku.

— Tryb zywego i ostrego obrazu bez klatkowania.

— Funkcja kompozyciji gtebi w czasie rzeczywistym.

— System otwarty z mozliwoscig podpiecia do serwera/domeny przez TCP.

— Mozliwos¢ szybkiego odwzorowania ustawieh z wykonanych wczesniej zdje¢ w celu
ponownegdo ich uzycia. ( typ o$wietlenia, algorytm cyfrowy ( funkcje oprogramowania),
ustawienia typu gamma, kontrast itp.).

— Funkcja Auto Calibration i autofocus kliknieciem myszki.

— Mozliwosci pomiaru: odlegtosé, kat, promien(3D), automatyczne zliczanie obszar
czgstek ze statystykg, pomiaru wysokosci miedzy dwoma punktami.

— Pamieé¢ — zapis w formacie CSV do Excela.

— Wyswietlanie skali na ekranie w celu tatwego okreslenia wielkosci detali.

6. Podstawa i statyw.

— Podstawa XY: elektryczna.

— Minimalne wymiary podstawy XY 170mm x 165mm.

— Mozliwos¢ obrotu 180 stopni prébki bez jej dotykania.

— tadownosc¢ do 5 kg.

— Mozliwos¢ zamontowania dodatkowej kamery w statywie celem wizualizacji dystansu
roboczego i odlegtosci obiektywu od prébki.



Motoryzacja stolika w osi Z.

Mozliwos¢ ustawienia eucentrycznego aby zachowa¢ probki w polu widzenia nawet
przy pochylaniu podstawy do kata 90°.

Funkcja zapamietywania pozycji na prébkach oraz szybkiego poruszania sie miedzy
punktami przy uzyciu konsoli.

Funkcja ochrony przed kolizjg obiektywu widoczna na ekranie w widoku na zywo z
wbudowanej kamery. Mozliwos$¢ regulacji ochrony na wybranej wysokosci.
Wbudowane $wiatto przechodzace z dyfuzorem oraz mozliwos¢ zamontowania swiatta
spolaryzowanego.

Dedykowane oprogramowanie do urzadzenia pozwalajgce na prace z zdjeciami na
dowolnym komputerze, bez ograniczen instalaciji.
Podwdéjny ukfad regulacji aparatury: za pomocg pokretet i z poziomu oprogramowania.

3. Napylarka (zatacznik 3)

1.

Gtowica do napylania metalem.

Zrédto metali szlachetnych.

Zrédto do napylania weglem (z mozliwoscig automatycznego systemu nawijania
sznurka weglowego w gtowicy bez koniecznosci zapowietrzenia komory).

Mozliwosé stosowania targetow o grubosci okoto 2,4mm.

Stolik z regulowang wysokoscig(min 60 mm), o srednicy min. 75 mm z miejscami na
stoliki mikroskopu SEM.

Stolik planetarny do napylania prébek tréojwymiarowych z min 6 miejscami na prébki
(pozwalajgcy na obrét catego stolika wokét wtasnej osi oraz indywidualnie kazdego
stolika SEM wokét wiasnej osi).

Ostony.

Przestona chronigca preparat przed niekorzystnymi efektami przed rozpoczeciem
procesu napylania niezaleznie od rodzaju zastosowanych gtowic.

Ostona wewnetrzna komory do tatwego czyszczenia.

Szklany cylinder z podziatkg o $rednicy min.104 mm oraz wysokosci min. 106 mm.

2 klosze szklane wykorzystywane zamiennie do napylania weglem lub metalem, co
pozwoli na uniknigcie procesu redepozycji niechcianego materiatu ze scianek cylindra.

Oprogramowanie.

Dotykowy wys$wietlacz LCD do sterowania wszystkimi parametrami urzgdzenia.

Ukfad do pomiaru grubosci napylonej warstwy w czasie rzeczywistym (doktadnos¢
ponizej 1 nm).

Zapewnienie w petni automatycznego procesu napylania (odpompowania,
przedmuchania argonem, stabilizacja plazmy, czas trwania i inne).

Zabezpieczenie programowe uniemozliwiajgce wykonanie potencjalnie
niebezpiecznych czynnoscizapamietywanie do 15 proceséw zabezpieczone hastem.
Mozliwos¢ tworzenia wtasnych cyklow napylania w zaleznosci od prébki.

Mozliwos¢ pracy z maksymalnym pragdem gtowicy min. 100mA.

Mozliwosci rozbudowy urzgadzenia o: pompe turbo czy system czyszczenia
powierzchni prébki(Glow discharge).



4.

Odpowiednie oprogramowanie do MS Windows pozwalajgce na kontrolowanie
procesow, wprowadzanie ustawien.

System prozniowy

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w prézniowg pompe wytwarzajgcg maksymalng
proznie o cisnieniu nie wiekszym niz 9x10-3 mbar oraz minimalnej mozliwosci
pompowania 5 m3/h

Prosze o przedstawienie dwéch wariantow cenowych zaleznych od: mozliwosci
systemu zdalnego potaczenia sie przez sie¢ Internetu w celu naprawy lub jej braku.

4. Rentgenowski spektrometr z dyspersja energii EDS (zalacznik 4)

1.

Detektor.

W petni zintegrowany sprzetowo i programowo z mikroskopem elektronowym Hitachi
S3400N.

Detektor SDD (bez koniecznosci stosowania cieklego azotu).

Rozdzielczos¢ 129eV dla Mn K.

Powierzchnia aktywna detektora 30mmz2.

Zakres pomiarowy od Be linia L do Am linia L.

Okienko Si3N4.

Akwizycja lekkich pierwiastkow.

Dobre wiasciwosci pomiarowe przy niskich napieciach przyspieszajgcych mikroskopu
SEM.

Komputer (jednostka sterujgca).

Komputer w pemni dostosowany do obstugi mikroanalizatora EDS.
Monitor 24”.

Dodatkowa karta Ethernet.

Nielimitowana licencja off-line.

Klawiatura.

Mysz.

Pakiet Microsoft Office.

Oprogramowanie powinno umozliwiac.

Analize jakosciowg widma.

Analize ilosciowg bez wzorcowg oraz wzorcowg widma.

Akwizycje mapy rozktadu pierwiastkowego skanowanego obszaru probki.
Akwizycje mapy rozktadu fazowego skanowanego obszaru probki.

Liniowg akwizycje rozktadu pierwiastkowego.

Modelowanie tta

Monitorowanie parametrow detektora oraz mikroskopu w czasie rzeczywistym.
Tworzenie raportow z pomiarow.

Praca w trybie offline.

Obstuga obrazéw w formatach BMP, JPG

Mozliwosci konwertowania plikdw raportu z wynikami iloSciowymi i jakosciowymi do
formatu Word, Excel



— Monitorowanie statusu i integralnosci systemu ( stan detektora, warunki wewnatrz
kolumny, przesuw stolika, czas akwizycji oraz sugerowanych warunkow pracy).
— Mozliwos¢ recznego wprowadzania parametrow konfiguracyjnych.

4. System chtodzacy
— Rozwigzanie bez stosowania ciektego azotu.

Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie do nich potrzebne do zainstalowania
okablowanie.

W przedstawionych ofertach prosze o uwzglednienie: sposobu, czasu realizacji (max.
3 miesigce), gwarancji (min. 12 miesiecy na czesci i robocizne - poczgwszy od daty
zainstalowania), rodzaju szkoleh przeprowadzonych po zainstalowaniu urzadzen, instrukcji
obstugi w jez. polskim i angielskim, warunki serwisu pogwarancyjnego (koszty).

Instalacje urzgdzen powinny by¢ wykonane przez autoryzowane serwisy producentéw.

Z wyrazami szacunku.
Magdalena Kowalewska-Groszkowska

Zatgczniki:
1) Formularze szacowanej wartosci nr 1 - 4



